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摘要(译)

本发明涉及一种将靶材料沉积到有机电功能材料上的方法。该方法包括
以下步骤：为基板提供有机电功能材料，如发光电致发光层;通过脉冲激
光沉积产生目标材料的蒸汽羽流;在有机电功能材料上沉积第一层靶材
料，同时保持沉积颗粒的最大颗粒速度低于预设值;在第一层目标材料上
沉积第二层靶材料，同时沉积颗粒的最大颗粒速度高于预设值。本发明
还涉及中间产物和有机发光二极管。
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